1 semestras

Optoelektronikos medzZiagos ir technologijos

Dalvkas K Valandos
y P P/S_[LD Sav_ | Sav% | IS viso val.
Medziagy mikroskopijos metodai 5 32 16 16 76 54.3% 140
Naujosios medziagos ir technologijos | 10 48 16 16 200 71.4% 280
Orgamnes_.optoelektronlkos 5 3 16 16 76 54.3% 140
technologijos
Su.lo_lalk_mlal puslalc.l'mmqu prietaisai 5 32 16 16 76 54.3% 140
- fizika ir technologija
SV1esa., sp'alva ir jy sukelty pojuiciy 5 3 ) 16 92 65.7% 140
matavimai
I§ viso: 30 176 64 80 520 61.9% 840
2 semestras
Dalvkas K Valandos
y P P/S [LD | Sav Sav% | I3 viso val,
Energija taupancios puslaidininkinés 5 32 16 ) 92 65.7 140
technologijos
Nanodariniai ir medziagy inZinerija 5 48 16 - 76 54,3 140
Ne.org.anmeg op'toelektromk-c?s 10 48 32 16 184 657 280
prietaisy fizika ir technologija
Netvarkiy medziagy fizika ir
technologijos 5 32 16 8 84 60 140
Mokslo tiriamasis darbas 5 Konsultagg?/s;u vadovu 120 85,7 140
I3 viso: 30 | 160 | 80 | 24 556 66,2 840
3 semestras
Dalvkas K Valandos
y P P/S_ |[LD [sav Sav% | IS viso val.
Kietakiinio aps$vietimo technologijos 10 48 16 16 200 71,4 280
Technologijy vadyba 5 32 16 - 92 65,7 140
Moksliné tiriamoji praktika 10 KO“S“'tagg‘\’faf“ vadovu | 554 89,3 280
Pa3|ren!<ama3|s dalykas 5 140
(renkasi 1 dalyka)
Fotonika ir adaptyvioji optika 5 32 8 8 92 65,7 140
Fotovoltiniy silicio Slementq 5 30 16 i 9 65.7 140
gamybos technologijos
IS viso: 30 112 40/48 | 24/16 634 75,5 840
4 semestras
Dalvk K Valandos
alykas P |Pis [LD [sav [sav% | Isvisoval
Magl.f,tro balglama5|§ darbas (kryptis: 30 Konsultacijos su vadovu 800 95.23 840
medziagy technologijos) 40 val.
IS viso: 30 800 95,23 840




